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VMV10-P

TRANSMISSOR MULTIVARIAVEL PROFIBUS PA

BjU[S

v" Transmissor a 2 Fios com Protocolo de
Comunicagao Profibus PA

v" T Faixas de Pressao:
765 mmH20 a 210 kgf/cm?

v’ Totalizagdo com Persisténcia

v’ Extragdo de Raiz Quadrada e Tabela do
Usuario

v" Leitura de Sensores
RTD, TC, Ohm e mV

v" Medigoes
Simples, Dupla, Diferencial e Backup

v" Medigao a 2, 3 ou 4 fios

v LCD de 5 digitos, rotativo, com bargraph

v’ Isolagao Galvanica, 1,5 kVAC
v" Protetor de Transiente Interno

v Alimentagao sem Polaridade
9a32Vcc

v" Temperatura de Operagédo -40 a 100 °C

v’ Ajuste Local via Chave Magnética

v’ Configuragao e Calibragao via
Ferramentas baseadas em EDDL e
FDT/DTM




DESCRIGAO

O VMV10-P é um Transmissor Multivariavel de Presséo (Sensor Capacitivo) e Temperatura completamente
digital, projetado para medicbes de pressdo diferencial, manométrica e absoluta, além da medi¢do de
temperatura com sensores RTD, TC, Ohm e mV.

O transmissor é alimentado por uma tenséo de 9 a 32 Vcc e utiliza o protocolo de comunicagédo Profibus PA,
de acordo com a IEC61158-2, para configuragao, calibragdo, monitoracéo e diagnésticos. O VMV10-P trabalha
com o conceito de blocos funcionais, como Entrada Analdgica e Totalizador. Através de um configurador
Profibus PA, plataforma Android ou ferramentas baseadas em EDDL ou FDT/DTM é possivel configurar
facilmente o transmissor. Além disso, € possivel configurar o VMV10-P via ajuste local através de uma chave
magnética.

Priorizando seu alto desempenho e robustez, foi projetado com as mais recentes tecnologias de componentes
eletrénicos e materiais, garantindo confiabilidade a longo prazo para sistemas de qualquer escala.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO DO SENSOR DE PRESSAO

O VMV10-P utiliza o sensor capacitivo, que € a tecnologia mais utilizada em medi¢des de pressao de alto
desempenho, com alta exatidéo e imune a interferéncias eletromagnéticas.

Um esquema da célula capacitiva € mostrado a seguir.

Fios Condutores

Placas Fixas do Capacitor

Diafragma Central
(Placa movel)

Isolagao Rigida
(vidro)

Oleo de Enchimento
(Dielétrico)

Diafragma Isolador Vedagées soldadas

A célula capacitiva € um sensor de pressdo constituido por dois capacitores de capacitancias variaveis,
conforme a pressao diferencial aplicada. E uma peca simétrica, com um diafragma central que é flexionado em
funcdo da diferenca de pressdes aplicadas nos lados direito e esquerdo. As pressdes sdo aplicadas nos
diafragmas isoladores (que tém contato direto com o fluido de processo) que devem ser de material adequado
para evitar corrosao.

As pressdes séo transmitidas ao diafragma central por meio do dleo de enchimento e a diferenca entre elas
provoca sua deflexdo. Os capacitores que constituem a célula capacitiva fazem parte de um circuito oscilador
que tem sua frequéncia dependente da presséo diferencial aplicada. Esta frequéncia sera inversamente
proporcional a pressao aplicada e serad medida pela CPU do sensor de presséo, com alta resolucéo, exatidéo
e velocidade de processamento.




TIPOS DE TRANSMISSORES DE PRESSAO

Transmissor Diferencial - VMV10-D e VMV10-H

PRESSAO DO —a— e

PROCESSO

PRESSAO DO
PROCESSO

Transmissor Manométrico - VMV10-M

PRESSAO DO — . e
PROCESSO

PRESSAO
ATMOSFERICA

Transmissor Absoluto - VMV10-A

PRESSAO DO — ]

VACUO

PROCESSO 1 1

S&o transmissores nos quais a pressao do
processo € aplicada nos lados de alta e de
baixa do transmissor. O VMV10-H ¢é utilizado
para processos com alta pressao estatica.

Neste tipo de transmissor a pressdo do
processo é aplicada no lado de alta do
transmissor € o lado de baixa € aberto para a
atmosfera, portanto a pressdo atmosférica é a
referéncia para o sensor capacitivo.

Nestes tipos de transmissores a presséo do
processo € aplicada no lado de alta do
transmissor, sendo que do lado de baixa existe
uma camara de vacuo que é a referéncia de
zero absoluto para o sensor capacitivo.




PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO DOS SENSORES DE TEMPERATURA

O VMV10-P mede a temperatura utilizando um conversor AD de alta resolugéo e baixo ruido para aquisi¢ao
dos sinais de milivoltagem ou de resisténcia do sensor. Pode-se conectar até 2 sensores de temperatura na
borneira, trabalhando em conjunto ou individualmente.

LIGAGAO DOS SENSORES

1 2 3 4 1 2 3 4

L]

Conexao RTD ou resistivos a 2 fios Conexao RTD ou resistivos a 3 fios

@ || ¢ |
Conexdo RTD ou resistivos a 4 fios Conexdo RTD ou resistivos duplo,
para medicao diferencial e backup

1 2 3 4
@
@ @ I T
+ -
Conex&o termopar ou mV Conex&o termopar ou mV duplo,

para medicao diferencial e backup

Conexao de entrada 4 — 20 mA




TIPO DE SENSORES DE TEMPERATURA

RTD - Sensor de temperatura baseado em resisténcia com conexao a 2, 3 ou 4 fios.

P10 (a=0,00385) IECT51 2002850 10 0,10
P1200 (a=0,00385) IECT51 200 2850 10 0,50
PI500 (=0,00385) [ECT51 -200 8 850 10 0,20
'Pt1000 (0=0,00385) IEC751 -200 2 300 10 0,20
PH100 (0=0,003916) JIS1604 2002645 10 0,15
Pt200 (0=0,003916) JS1604 200645 0 10 070
Ni120 Edison Curve #7 702300 10 0,08
tu1ﬂ Edison Copper Winding#15  -50 a 250 10 1-,-|:|I:I
P150(0=0,00391)  GOST6651-94  -200a850 10 020
P1100 (a=0,00391)  GOST 6651-94 -200 a 850 10 0,12
| CuS0(0=0.00426)  GOST 6651-94 502200 10 0.34
CuS0(a=0,00428)  GOST 6651-94 -1852200 10 0,34
Cul00 (0=0,00428)  GOST 6651-94 50 2 200 10 0,17
Cu100 (0=0,00428)  GOST 6651-04 -185a 200 10 0.17

TC - Sensor de temperatura baseado em milivoltagem com conexao a 2 fios.

_OP REFERENC AIXA ENTRADA (')  SPAN C)  PRECISAD
 Temopar B IECS84 100 a 1620 2 0.75
Termopar E IECS84 502 1000 2% 0,20
TermoparJ ECS84__ -180a760 % 0%
Termapar K |EC584 -180a 1372 25 025
" Termopar N |ECS84 2003 1300 25 0,40
Termapar R FI_ECEH ER K 25 0,60
' Temopar S EC584 0a 1768 25 0.50
Termopar T IECS84 2002450 25 1,00
Termopar L DIN43710 2002 900 2 035
Termopar U DIN43710 200 a 600 25 035
Termopar W3 ASTM E988-06 0.2 2000 25 070
Termopar W5 ASTM E988-95 0.3 2000 2% 070
Termopar L GOSTR8585  -2008800 25 045

Ohm ou mV - Sensor linear resistivo ou de milivoltagem com conexdo a 2, 3 ou 4 fios

OPGAO DE SENSOR  FAIXA ENTRADA PRECISAO
| Entrada mV -10mV a 100mV 0,015mv |

[ Entrada Ohm 0 ohm a 2000 ohm 0,45 ohm ]




ESPECIFICAGOES TECNICAS DE PRESSAO

Exatidao Modelo Padréo: + 0,075% Modelo Alta Performance: + 0,05%
Tipos de Saida Linear, Raiz Quadrada e Tabela
Tipo de Sensor Sensor capacitivo microprocessado, leitura digital e algoritmo de compensagdo de

temperatura e pressao.

Modelos / Faixas de Medigéo D1/-7,5a75kPa(-765a 765 mmH.,0)  D2/-37,4 a 37,4 kPa (-3814 a 3814 mmH:0)
D3 /-147,1 a 147,1 kPa (-1,5 a 1,5 kgflcm2) D4 /-690 a 690 kPa (-7 a 7 kgflcm?)
D5/ -2068 a 2068 kPa (-21 a 21 kgficm?) D6 / -6890 a 6890 kPa (-70,2 a 70,2 kgf/lcm?)
M1/-7,5a7,5kPa (-765 a 765 mmH.0)  M2/-37,4 a 37,4 kPa (-3814 a 3814 mmH.0)
M3/-100 a 147,1 kPa (-1 a 1,5 kgflcm?) M4 /-100 a 690 kPa (-1 a 7 kgflcm?)
M5 /-100 a 2068 kPa (-1 a 21 kgflcm?) M6 /-100 a 6890 kPa (-1 a 70,2 kgf/lcm?)
M7 /-0,1a 20,68 MPa (-1 a 210,9 kgficm?) A2/0a 37,4 (0 a 3814 mmH:0)
A3 /0 a 147,1 kPa (0 a 1,5 kgf/cm2) A4 /0 a 690 kPa (0 a 7 kgflcm?)
A5/0 a 2068 kPa (0 a 21 kgf/cm?) A6 /0 a 6890 kPa (0 a 70,2 kgf/cm?)
H2/-37,4 a 37,4 kPa (-3814 a 3814 mmH20) H3/-147,1 a 147,1 kPa (-1,5 a 1,5 kgf/cm?)
H4 /-690 a 690 kPa (-7 a 7 kgflcm?) H5 /-2068 a 2068 kPa (-21 a 21
kgf/cm?)

Limites de Pressdo Estatica e Faixa 1: 8 MPa (81,6 kgf/cm?) Faixas 2 a 6: 16 MPa (163,1 kgf/cm?)

Sobrepressao Faixa 7: 40 MPa (407,9 kgf/cm2)

Modelo Padréo: £0,2%*URL (5 anos) Modelo Alta Performance: £0,2%*URL (15 anos)
Rangeabilidade 150:1 ou 200:1 (dependente do modelo)
Totalizagéo Vazao volumétrica e massica nao-volatil

(1) Para mudangas de temperatura de +20 °C, umidade relativa 0-100%, pressdo de linha de até 7 MPa (70 bar), instalagéo de acordo com boas
prdticas e montagem apropriada para processos onde dtomos de hidrogénio possam ser gerados (migragdo de hidrogénio).

ESPECIFICAGOES TECNICAS DE TEMPERATURA

Precisédo Conforme Tabelas Anteriores

Efeito em Temperatura Ambiente Para variacao de 1 °C:

- Sensores Resistivos: + 0,0052% da leitura em Ohm
- Sensores Milivoltagem: £ 0,001% da leitura em mV

Estabilidade de Leitura +0,1% da leitura ou 0,1°C — o maior valor

RTD: 3 anos; Termopares: 2 anos

Tipo de Isolacdo Elétrica Isolagéo Galvanica, 1,5 kVac




ESPECIFICAGOES TECNICAS COMUNS

Protocolo de Comunicagao Profibus PA, de acordo com a IEC 61158-2 (H1), modo tensdo 31,25 Kbits/s com
alimentagéo pelo barramento.

Blocos Funcionais

3 Entrada Analdgica (Al) e 1 Totalizador (TOT)

Tensao de Alimentagdo / Corrente 9 a 32 Ve, sem polaridade / 12 mA

Quiescente
Ambiente: -40 a 85°C Processo: -40 a 100°C Estocagem: -40 a 100°C
Limites de Umidade 0a 100% RH (umidade relativa)
Remota: ferramentas EDDL, FDT/DTM, Android. Local: chave magnética.
Protecéo de Escrita Por hardware e software com icone indicativo no display
Prova de Explosao e Intrinsecamente Seguro (pendentes)
Grau de Protegao IP67
Material do Invélucro Aluminio ou Inox

Peso Aproximado com Suporte 3,2 kg (Aluminio) ou 5,0 kg (Inox)




CODIGO DE PEDIDO

VMV10 Transmissor Multivariavel

Protocolo Comunicagdo P PROFIBUS

Classe de Exatidao

Tipo do Sensor

DIFERENCIAL
DIFERENCIAL ALTA PRESSAO ESTATICA
M [MANOMETRICO

-7,5 A 7,5 kPa (-765 A 765 mm#20)
-37,4 A 37,4 kPa (-3814 A 3814 mmH20)
-147,1 A 147,1 kPa (-1,5 A 1,5 kgliem2)
590 A 690 kPa (-7 A 7 kgfiem2)

-2068 A 2088 kPa (-21 A 21 kgiem2)
5890 A 6890 kPa (-70,2 A 70,2 kgficm2)
0,1 A 20,68 MPa (-1 A 210,9 kg¥iem2)

Faixa do Sensor

Nl |on e |

Material do Diafragma ACO INOX 316L
HASTELLOY C276
Z [ESPECIAL

Fluido de Enchimento SILICONE
NEOBEE M20
Z |ESPECIAL

Material do Flange/Adaptador/Purga I AGO INOX 316
Z |ESPECIAL

Posigao da Purga 0 SEM PURGA
1 |PURGA LADO OPOSTO A CONEXAO PROCESSO

Material Anel de Vedagao Célula

Conexao ao Processo

Tipo de Certificagao
SEGURANGA INTRINSECA
2 [PrROVA DE EXPLOSAO

Orgao Certificador 0 SEM CERTIFICAGAO
1 [NmETRO

Material da Carcaga A ALUMINIO
I |INOX

Conexao Elétrica 1 172-14NPT

0 |SEM PINTURA
1 AZUL - RAL 5005
2 |AZUL - PETROBRAS

Suporte de Fixagao 0 SEM SUPORTE
1 |SUPORTE EM AQO INOX 304

Exemplo de Codigo de Pedido:

[viavio -P S D 1 I S 1 0B 00 0 A 1 1 0 |

Laniicapdo Frowa os Explosdo Ex b fignicdo oo posirale Ex ob fohamasi MOTA I OSpondel 309nas para os modalos Ofersncials Manomsmico




VMV10  Transmissor Multivariavel Flangeado

Protocolo Comunicag3ao P PROFIBUS
Tipo do Sensor L NiVEL

Faixa do Sensor (VER NOTA 1) -37.4 A 37,4 kPa(-3814 A 3614 mmH20)
-147,14147,1kPa(-1,5 41,5 kaflem?2)
-630 A B30 kPa (-7 A 7 kaflem2)
-2068 A 2068 kPa (-21A 21kagftem?2)

Material do Diafragma do Sensor 1 ACOINOX 316L

Fluido de Enchimento do Sensor S SILICONE

Material do FlangelAdaptadoriPurga (Lado de | ACOINOX 316

Posigao da Purga 0 SEMPURGA
1 |PURGA LADO OPOSTO A CONEXAO PROCESSO

Material Anel de Yedagao Célula B BUNA-N
VITON
T [TEFLON

Conex3o ao Processo [Tomada de Referéncia) 0 %-18NPT (SEMADAPTADOR)
1 |%4-14NPT (COMADAPTADOR)

Conex3o ao Processo (Tomada de Nivel) 7" 150 #ANSIB16.5
1 |14 150 #ANSIB16.5
2 (2" 150 #ANSIB16.5
3 [3"1S0#ANSIB16.5
4
S

Nnlalw

2" 300 #ANSIB16.5
3" 300 #ANSIB16.5

Material da Conex3o ao Processo - Flange I ACOINOX 316

Comprimento da Extens3o 0 SEMEXTENSAO
SO0mm
2 |100mm
3 |1S0mm

Material do Diafragma da Tomada de Nivel I ACOINOX 316
Fluido de Enchimento da Tomada de Nivel S SILICONE DC200/20

Tipo de Certificagao 0 SEMCERTIFICACAD
SEGURANCA INTRINSECA
PROVA DE EXPLOSAO

0 SEMCERTIFICAGAD
1 |INMETRO

Material da Carcaca A ALUMINIO
I |INOX

Conex3ao Elétrica 1 12-14NPT

0 |SEMPINTURA
1 AZUL - RAL S00S
2 |A2ZUL - PETROBRAS

Exemplo de Cédigo de Pedido:
VMV10 -P L 21 S 1 0B O 1T 1 0 I S 0 0 A 1 1 I

Certibieagda Froves e Expassa Ex th fianicéa de poerral e Ex Gk fobamast
NGTA b As faivas podem ser estenddas até GRLRL e LONITE com pequens Geqradagda ds exatidia
LAL = Limte infericy Ga Fava: LTL = Limite Sypericy 0 Faive




VMVA0  Transmissor Multivariavel Sanitario
Protocolo Comunicagao P PROFIBUS

Tipo do Sensor S SANTARIO

Faixa do Sensor (VER NOTA 1) -37.4 A37,4kPa(-3514 A 3814 mmH20)
-147,14147,1kPa(-1,5 A 1,5 kaflem2)
-630 AB30kPa (-7 A 7 kaflem2)
-2068 A 2068 kPa (-214 21kgflem?2)

Material do Diafragma do Sensor I ACOINOX 316L

Fluido de Enchimento do Sensor S SILICONE

Material do FlangelAdaptadoriPurga (Lado de | ACOINOX 316

Posigao da Purga 0 SEMPURGA
1 |PURGA LADO OPOSTO A COMNEXAD PROCESSO

Material Anel de Yedagao Célula B BUNA-N
VITON
T |TEFLON

Conex3o ao Processo [Tomada de Referéncia) 0 “-18NPT(SEMADAPTADOR)
1 |4 -14NPT (COM ADAPTADOR)

TRICLAMP 4" SEMEXTENSAD
TRICLAMP 2" 150 SEM EXTENSAD
TRICLAMP 2" 150 COMEXTENSAD
SMS 144" SEMEXTENSAO

SMS 2" SEMEXTENSAD

SMS 2" COMEXTENSAD

ald|lw

Conex3o ao Processo [Tomada Sanitaria)

| A|s|@W|N

Material da Conex3o ao Processo (Tomada Sanitaria) 1 ACOINOX 316

Fluido de Enchimento da Tomada Sanitaria S SILICONE DC200{20
N |PROPILENOGLICOL (NEOBEE)

Material do Diafragma da Tomada Sanitaria 1 ACOINOX 316

Material Anel de Yedag3o da Tomada Sanitaria 0 |SEM ANEL DE VEDACAD
B BUNA-N

VITON

T |TEFLON

Luva de Adaptagiao 0 SEMLUVADE ADAPTACAD
1 [LUVAACOINDX 316L

Tipo de Centificagao 0 SEMCERTIFICACAO
SEGURANGA INTRINSECA
PROWA DE EXPLOSAD

Org3o Centificador 0 SEMCERTIFICACAD
1 [INMETRO

Material da Carcaga A ALUMINIO
I [INOX

Conex3o Elétrica 1 W2-14NPT

Pintura 0 |SEMPINTURA
1 AZUL -RAL 5005

2 |AZUL - PETROBRAS

Exemplo de Cédigo de Pedido:
VMV10 -P S 2 1 S 1 0 B O 1T I S I B 0 0 0 A 1 1 I

Certifiecapda Frovs de Exnoasda £ th fianicda de poeral e Ex dh fohamast
MUGTA LA Faivas podem Ser estendioas sté QRLAL e LT oom pequens Geqradacsa ds exslidsa
LAY = Limwte infericy o Fava LTL = Limite Sypericr G Faive
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